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１．概要（Summary） 

(1)ガス吸着したセラミック表面の状態を赤外分光法で

解析するための技術、また、(2)高温に加熱したセラミック

表面におけるガス反応を「その場」追跡するための実験手

法、そして(3)実際に得られた赤外スペクトルの定量解析

のための技術について指導をいただいた。 

また、より具体的に、(4)加熱型拡散反射治具を用いた

FTIR スペクトル測定方法およびその注意事項について

アドバイスを受けるとともに、それに基づいた実験計画を

立てることにした。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


